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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre    
Apellidos    
Sexo (*) Fecha de nacimiento (dd/mm/yyyy) 
DNI, NIE, pasaporte 
Dirección email   URL Web 
Open Researcher and Contributor ID (ORCID) (*)   

* datos obligatorios

A.1. Situación profesional actual
Puesto    
Fecha inicio  
Organismo/ Institución    
Departamento/ Centro   
País   Teléfono   
Palabras clave 

A.2. Situación profesional anterior (incluye interrupciones en la carrera investigadora, de
acuerdo con lo indicado en la convocatoria, indicar meses totales)

CURRICULUM VITAE ABREVIADO (CVA) 

04/07/2024Fecha del CVA 
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A.3. Formación Académica 

 
Grado/Master/Tesis Universidad/Pais Año 

 

  

   
   

   
 
 
Parte B. RESUMEN DEL CV (máx. 5.000 caracteres, incluyendo espacios) 
 
 

CPAT (Toulouse, Francia)
Laboratorio de Física De Gas y de Plasmas (LPGP) 

(París - Francia)
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Parte C. LISTADO DE APORTACIONES MÁS RELEVANTES - Pueden incluir 
publicaciones, datos, software, contratos o productos industriales, desarrollos clínicos, 
publicaciones en conferencias, etc. Si estas aportaciones tienen DOI, por favor, inclúyalo. 

 
 

C.1. Publicaciones más importantes en libros y revistas con “peer review” y 
conferencias (ver instrucciones). 
AC: autor de correspondencia; (nº x / nº y): posición / autores totales. 
Si aplica, indique el número de citaciones y promedio por año. 

 
 

Plasma 
Sources Science and Technology
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Plasma Sources Science and 

Technology 
 

Plasma Sources Science and Technology

 
J. 

Phys. D: Appl. Phys
 

Applied Physics Letters
 

 
Plasma Physics and Controlled Fusion

7. 
Plasma Physics and Controlled Fusion

 
 
C.2. Congresos, indicando la modalidad de su participación (conferencia invitada, 
presentación oral, póster). 

 
 Oral:

 Oral
The World 

Digital Congress of Chemical and Biochemical Engineering (WCEC).
 Póster VII Jornadas de la Red 

Española de Compostaje

 Póster
Bienal RSEF

 Póster
. Bienal RSEF

 Oral 11th High Technology 
Plasma Processes Conference (HTPP11).

 Oral The 19th 
Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG XIX)

 Oral invitada
53RD International Symposium (AVS 2006).
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 Póster The 18th 
Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG XVIII).

 Póster ISEF 2005 - XII 
International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics.

 

C.3. Proyectos o líneas de investigación en los que ha participado, indicando su 
contribución personal. En el caso de investigadores jóvenes, indicar lineas de investigación 
de las que hayan sido responsables. 

 
 Plasmas y Sistemas Complejos y sus Aplicaciones

025589). IP: Encarnación Muñoz Serrano

 "Modelización de un jet de plasma a presión atmosférica fría para el tratamiento de células cancerosas

IP: E. Muñoz Serrano Departamento

 “Microdischarges Sources of O2(1D)

(Equipo de investigación)
 “Décharges a microcathode creuse pour production de micro-plasmas réactifs a haute pression 

(Equipo de investigación)

Equipo de investigación

 Control de emisiones odoríferas en plantas de gestión de residuos sólidos urbanos basadas en IOT

 Integración del IOT en la optimización de la recogida de residuos urbanos en función del  oloro

  rápida de compuestos orgánicos volátiles, principalmente olorosos, emitidos por residuos 
orgánicos
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C.4. Participación en actividades de transferencia de tecnología/conocimiento y 
explotación de resultados Incluya las patentes y otras actividades de propiedad industrial 
o intelectual (contratos, licencias, acuerdos, etc.) en los que haya colaborado. Indique: a) el 
orden de firma de autores; b) referencia; c) título; d) países prioritarios; e) fecha; f) entidad y 
empresas que explotan la patente o información similar, en su caso. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“Estudio del comportamiento de cátodos termoiónicos en arcos de plasma”
cum 

Laude

 


